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Elaboration de matériaux carbones amorphes par voie plasma et par voie électrochimique etude de leurs réactives éléctrochimiques
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Résumé :
Les Films de carbone amorphe et de nitrure de carbone avec ou sans hydrogène sont des films qui, selon les techniques et les conditions de dépôt, peuvent avec un mode opératoire approprié avoir même une structure nanoscopique. Outre la technique de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma, ces films peuvent également être déposés par la technique de dépôt physique en phase vapeur avec pulvérisation cathodique d'une cible de carbone pouvant être accompagnée par l'injection d'autres précurseurs, l'azote et l'hydrogène. Les dépôts réalisés par voie chimique en phase vapeur assistée par un plasma pulsé permet d'obtenir des dépôts avec des propriétés de surface très intéressantes. En effet, ils est possible d'obtenir des dépôts à nano-motifs superhydrophobes comme il est possible aussi de moduler à souhait l'hydrophobie ou l'hydrophilie de ces surfaces suivant des traitements spécifiques de ces surfaces. Des dépôts avec de telles propriétés peuvent être utilisées dans un large éventail d'applications incluant même la médecine.

Les dépôts physiques en phase vapeur avec pulvérisation cathodique RF ou DC, avec ou sans magnétrons suscite un grand intérêt en raison de la simplicité relative l'installation expérimentale, les basses températures des processus de dépôt et la possibilité de réaliser des dépôts à nano-motifs et ce sur des substrats de différentes natures. Bien que quelques travaux ont déjà été publiés, certains aspects importants sont toujours non explorés. L'objectif de cette thèse est d'étudier l'influence des paramètres de dépôt expérimentaux selon la technique utilisée sur les différentes propriétés physicochimiques, pour évaluer les applications technologiques possibles des matériaux ainsi élaborés.






